液质联用仪需求参数

1 离子源

1.1离子源：独立的可加热电喷雾离子源（ESI）和大气压化学电离源（APCI）。

1.2 喷雾针与离子进样口角度为60°。
 1.3 喷雾针位置无需调节，适应全流速范围。

 1.4 离子源切换：离子源切换方便、快速，无需卸真空系统。

 1.5 离子源接口：采用毛细管高效导引，四极杆精准筛选。
 1.6 离子源加热温度：750 ℃（ESI、APCI）

 1.7  ESI离子源流速范围：0.001 mL/min~5.0 mL/min
 1.8 离子源排废设计：有主动废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流。

 1.9 脱溶剂能力：离子源内有雾化气、鞘气和加热辅助气，确保溶液更加充分的脱溶剂化，辅助加热气温度最大到750℃，以确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。

 1.10 离子源清洗：维护、清洗方便，离子传输部分无需卸真空，即可进行清洁维护。
 1.11 离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果。

 1.12 离子源通过设计过温过压保护设计，保障工作人员健康保证操作人员安全

2 真空系统

2.1 配有机械泵和独立分子涡轮泵，具备自动断电保护功能，同时机械泵配有静音罩，可有效降低噪音。

2.2 真空接口加热设计：采用毛细管进样，最高可加热至300℃，提升抗污染能力。 

2.3 真空接口维护：清洗维护简单，无需卸真空，几分钟内可轻松完成日常维护及安装的全过程。

3 质量分析器

3.1 四极杆设计：采用金属材质四极杆，保证质量轴稳定性和质量分辨率。

3.2 Q2碰撞池设计：采用自主研发的180°线性加速弯曲碰撞池技术，用于减少中性粒子噪声，可有效避免复杂本中内源性和外源性物质的干扰，提升设备灵敏度。

3.3 采用高纯氮气作为碰撞气，无需额外氩气，阵列式CID碰撞气体控制系统，可以自由适应不同化合物碰撞气体流量的要求。

4 检测器

4. 1 采用高增益低噪音的电子倍增器设计

5 质谱参数

5. 1 质量范围：m/z 5-2000

5.2 质量稳定性：≤0.1Da/24hr

5.3 灵敏度：

ESI+：1 pg利血平柱上进样，m/z 609.3＞19 1，S/N＞800000:1 

ESI-：1 pg氯霉素柱上进样，m/z 321.0＞152.0，S/N＞800000:1

5.4 重复性：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于1%

5.5 分辨率：0.4-0.8amu

5.6 最小驻留时间：≤0.5 ms

5.7 动态范围：≥5*10的6次方

5.8 质量准确度：±0.1

5.9 MRM采集速度：≥500 MRM/sec

5. 10 最大扫描速度≥30000 Da/s

5. 11 扫描方式：具备全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多重反应监测或选择反应检测扫描（MRM）等扫描方式。

6 使用寿命≥8年
7 配置清单

7.1  三重四级杆质谱仪主机      1套

7.2  ESI和APCI离子源         1套

7.3  仪器控制及数据处理软件    1套

7.4  氮气发生器 1台

7.5  UPS电源 1套

7.6  涡旋混匀仪

7.7  氮吹

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

